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一种超声波压力双水位测量的多普勒流量

测量探头

(57)摘要

本实用新型公开了一种超声波压力双水位

测量的多普勒流量测量探头，包括壳体，壳体的

首端的端面设置有多普勒流速测量器，壳体的首

端上部设置有超声波水深测量器，壳体的首端内

部设置有硅压传感探头，硅压传感探头的感压面

通过壳体侧壁上的过水孔与壳体外部连通。超声

波水深测量器和硅压传感探头相互校准可以提

供更准确稳定的水位数据。可以在其中一个损坏

或被淤积阻挡后继续工作。
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1.一种超声波压力双水位测量的多普勒流量测量探头，包括壳体(1)，其特征在于，壳

体(1)的首端的端面设置有多普勒流速测量器(2)，壳体(1)的首端上部设置有超声波水深

测量器(3)，壳体(1)的首端内部设置有硅压传感探头(4)，硅压传感探头(4)的感压面通过

壳体(1)侧壁上的过水孔(5)与壳体(1)外部连通。

2.根据权利要求1所述的一种超声波压力双水位测量的多普勒流量测量探头，其特征

在于，所述的壳体(1)内设置有密封电路腔，密封电路腔内设置有电路板(6)，多普勒流速测

量器(2)、超声波水深测量器(3)、硅压传感探头(4)分别与电路板(6)连接，壳体(1)的尾端

设置有通信线缆，通信线缆与电路板(6)连接。
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一种超声波压力双水位测量的多普勒流量测量探头

技术领域

[0001] 本实用新型属于水文监测技术领域，更涉及一种超声波压力双水位测量的多普勒

流量测量探头，适用于水位和流量测量。

背景技术

[0002] 随着工业化的不断推进，城乡居民生活用水量不断增加，生活和工业废水排放量

也随之迅速增加。而城乡排水管网、水渠和河流由于基础设施不完善，缺乏统一的规划和建

设，导致城乡排水管网、水渠和河流的状况缺乏有效的监控。城乡管网雨污不分、利用率及

效率低下，水渠和河流淤积黑臭，逢雨渍水等问题变得日益突出，管网淤积、水渠和河流淤

积黑臭以及城市内涝，给城乡居民的生活出行带来不便，并产生许多安全隐患。排水管网流

量实时监测能给与城市规划设计提供直观有效的数据基础和理论依据，目前排水管网流量

监测多采用多普勒超声波流量计，该流量计一般采用水位流速法来计算管网流量，流量的

真实性和水位息息相关。由于水位测量一般采用硅压传感器该类传感器精度高，性能稳定

但是安装上一般贴近管底容易被淤积导致测量误差，同时硅压片在长期受压的情况下容易

产生线性漂移。一种超声波压力双水位测量的多普勒流量测量装置采用超声波和硅压式传

感器两种手段测量水位，相互校正可以提供更稳定准确的水位、流量数据。

实用新型内容

[0003] 本实用新型针对现有技术存在的上述问题，提供一种超声波压力双水位测量的多

普勒流量测量探头。

[0004] 为了实现上述的目的，本实用新型采用以下技术措施：

[0005] 一种超声波压力双水位测量的多普勒流量测量探头，包括壳体，壳体的首端的端

面设置有多普勒流速测量器，壳体的首端上部设置有超声波水深测量器，壳体的首端内部

设置有硅压传感探头，硅压传感探头的感压面通过壳体侧壁上的过水孔与壳体外部连通。

[0006] 如上所述的壳体内设置有密封电路腔，密封电路腔内设置有电路板，多普勒流速

测量器、超声波水深测量器、硅压传感探头分别与电路板连接，壳体的尾端设置有通信线

缆，通信线缆与电路板连接。

[0007] 本实用新型与现有技术相比，具有以下有益效果：

[0008] 1、超声波水深测量器和硅压传感探头相互校准可以提供更准确稳定的水位数据。

[0009] 2、超声波水深测量器和硅压传感探头可以作为冗余式设计，可以在其中一个损坏

或被淤积阻挡后继续工作。

附图说明

[0010] 图1为本实用新型的结构示意图；

[0011] 图中：1‑壳体；2‑多普勒流速测量器；3‑超声波水深测量器；4‑硅压传感探头；5‑过

水孔；6‑电路板；7‑通信线缆。
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具体实施方式

[0012] 为了便于本领域普通技术人员理解和实施本实用新型，下面对本实用新型作进一

步的详细描述，应当理解，此处所描述的内容仅用于说明和解释本实用新型，并不用于限定

本实用新型。

[0013] 实施例1：

[0014] 一种超声波压力双水位测量的多普勒流量测量探头，包括壳体1，壳体1的首端的

端面设置有多普勒流速测量器2，壳体1的首端上部设置有超声波水深测量器3，壳体1的首

端内部设置有硅压传感探头4，硅压传感探头4的感压面通过壳体1侧壁上的过水孔5与壳体

1外部连通。

[0015] 壳体1内设置有密封电路腔，密封电路腔内设置有电路板6，多普勒流速测量器2、

超声波水深测量器3、硅压传感探头4分别与电路板6连接，壳体1的尾端设置有通信线缆，通

信线缆与电路板6连接。

[0016] 其中，多普勒流速测量器2工作时，多普勒流速测量器2中发射一组固定频率的超

声波，该固定频率的超声波被水中颗粒物反射回后被多普勒流速测量器2接收，多普勒流速

测量器2根据发射的超声波频率信息和接收到的反射超声波频率信息之间的频率差可以获

得水流流速信息，多普勒流速测量器2将水流流速信息发送到电路板6，电路板6将上述水流

流速信息通过通信线缆7对外发送，上述多普勒流速测量器2为现有商用模块。

[0017] 超声波水深测量器3向正上方发射一组不同频率的超声波，不同频率的超声波在

气水分界面被反射回来再次被超声波水深测量器3接收，超声波水深测量器3根据上述不同

频率的超声波的发射时间和接收到的反射超声波的接收时间之间的时间差可以获得水深

信息，超声波水深测量器3将水深信息发送到电路板6，同时水流通过过水孔5与硅压传感探

头4的感压面接触，硅压传感探头4通过测量水的压力可计算出水深信息，硅压传感探头4将

水深信息发送到电路板6，电路板6将超声波水深测量器3获得的水深信息和硅压传感探头4

获得的水深信息通过通信线缆7对外发送。上述超声波水深测量器3和硅压传感探头4均为

现有商用模块。

[0018] 需要指出的是，本实用新型中所描述的具体实施例仅是对本实用新型精神作举例

说明。本实用新型所属技术领域的技术人员可以对所描述的具体实施例作各种各样的修改

或补充或采用类似的方式替代，但并不会偏离本实用新型的精神或超越所附权利要求书所

定义的范围。
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图1
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